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13 ¯�,�-�Z = c���������_�� , ( ` a�Z= c���Z$,�_ ), ��� , 10–11 h (2008).

î�a�Ê m , ��ei� m ,
{ j ßAÒ , .�/&0�¾ , 13254 , è�Ï�é�ê ,

Ã���� , Y�Ï$	�u : “
{We76 ã �(¹�8 � ¸+9�: ú Þ �i����=

ã :jä�¹�� %�' ”,
­

16 ¯;ã �#¹�8 � ¸ T ��Y�Z�c�_$¨�\
Ã*_ y T �*Y*ZK¨ ��©*� ~ ’08 ;�<Wz , ( ã ��¹�8 � ¸ T �
Y�Z�c�_ ), ;�< , 11 h (2008).

Ë�a*Ì�Í ,
Á e´Â�Ã , z�e´{�| : “ Ô
u
Õ*Ö�×*Ø ��Ù Þ �&ß���Uý7=�
 ð � ��> % ”,

­
29 ¯»`�a Þ �(ßf�Oý c�_�?
_ ,

6



( ` a Þ �Aß���ý c�_ ), ®���u , 11 h (2008).

«�d���¬!x : “
�*��÷�ø�=���� £�ú � ç�Ô 9 ��¸�:*ó�: ��ãµ°�#����Ú�¸ ¨�� � a��[Ó 9 ��¸;:&¼/å´� }íæ � ¨ � � ”, `

a ¶*� ° ��� c�_ ñf�j�����&¾K¸&¹ §#¿�_ ­ 126 ¯´§�¿#_
, ( `�a ¶*� ° �(� c�_ ), z � , 11 h (2008).

4 j�ç�� , ������| , 	�É�
�Ñ , 4�5*Ì�6 , Ã��/� , 1��*z�x :

“
MAñ � º�¸�:&� ²*û ��
������ ï���� X���~��!� �$� ”,

` a ñf�j� 9 " }b~k��c�_�¨ �´©*��ª´� 2008, ��� , 11 h
(2008).

­U��Ç { ,
T�-�.�0

, 4�5 Ì�6 , Ð
� , o
Y[Z
³�u , Ã���� ,æ e � | ,
å Z�À�� : “

} ï�Y�Z�� â*����� ° �����!��� �� %�' � ÔlÕW�jü�ðO�&£ � â���� � � � ��!hJ�÷#" ”, ` a
c���c�_ ­ 7 ¯ ��$ Y�Z±°�Z = c�� d�% ]�^#_ « ��$»� Y
Z���!i�K kc ��]�^#_ 2008 À , &�' , 11 h (2008).

Î�Ï�Ð�Ñ , zfe�{�| : “ Ô�u�Õ#Ö�×(Ø ��Ù Þ �kß�� ”,
­

110 ¯@ v � c�§�¿#_ , (

 ð ¥ ¦�c�_)(�` a � c�_)( @ v � c�§

¿ � � � ã ), ��� , 12 h (2008).

­U�kÇ { : “
@�* u >(�A¾K�A�A� �gü�ðO�&£ 9 ��¸;: ê�'�)�ú

Y�Z � Ô ��
 ð ”, ��**Å �,+ H.- y TX /�0Rz21�3�¡ $ ,×4�65 D N � º87´�
¸ � §�¿ T�( à ð ��9�: _ 2008, ( ; <= $ ,�>�? äK���&� ��* "�¸ Úlã �kß ), @ , 12 h (2008).

z�ek{�| : “Yb
Þ �nß�� ��ð�Ï�£�A�B Ý � ¹ Þ �nßK��� %�'� 9 C Y�Z � �7
 ð ”,

� ��� 9�: _ , ( D E $ ,�F�����D E$ ,�G ),
©Uª

, 1 h (2009).

Ã��/� , w/mOn , �fej� 0 , 1��
z�x , þ&É$2�3 , o�p�q : “ H�(¹ � � K�Úgã Þ ¨ � � � ° �I�(¾)� � ¼!åk� }Öæ � ¨f��
”,
­

26 ¯�J�c$������!i�K  Ñ�K�� §
¿ T�( '�)�_ML��
��§�¿ �gÑ Á 0�NMO�L , ( `Üa�� P#u$���#Z�c Q T _ ), ���
, 1 h (2009).

z�eA{�| : “ RTS ¹�"K� ¨f� � NUO �����;�K� � �� �1 :�V
� ”, � T 20 U�V W Í�X ¨ �´©���ª¢��� STE §#¿ É _ , ( ÇY)Z ÃKc[W Í 1 :U^O_ §K¿#\ y^]�_T`�z ), Ç Y)Z , 1 h
(2009).T�-�.�0

, Ã���� : “
9 ��¸�: ð�Ô�Y�Z�Ô�aR�Að�Ï�£ )�þ�Y�Z

c�����  @�B Y�Z�b�c ”,
­

33 ¯ 9 ��¸�: Y�Z�d�e�_ , (
9

��¸�: Y*Z�§�¿�_ ), ��� , 2 h (2009).

Ë#a�Ì�Í , z�e�{�| : “
ý = ° ��¥ c � £/ú � i;Ë#f 0 Þ �ßf�
� %�' ”, Ô#g
c�_ � °�Æ�u *�ñ ��¹ §
¿
_ « ¼�½�º

¾ � ¸ ° ñ �g� � *ih ¨ � �lÑ Á 0Tj j�kIlW�&£ Þ �Aß��ý c ° ��¥ c y IV z À , ( Ô�g�c�_ ), z � , 2 h (2009).m Å�n�o , o
YÖZ�\�u , e i6p W , þ j ¸�� : “ q r ���
� 	��s Õ�£ PTFE )*ú ��t 4�X�u�v ”,
­

119 ¯A)�ú ������_
]�^�Ã�_ , ( w#x � Ñ�)�ú�������_ ), p6y , 3 h (2009).T�-�.�0

, þ�É�2�3 , 1���z�x , 4�5�Ì�6 , Ã���� : “
9 ��¸�:

¼�å´� }íæ � ¨ � � � ( £A� ELID
�j¼ ( �Ö¼ ( �b�
â Xz�{ �;] @!��� � ×�� ��!��ió z ”,
­

53 ¯ ELID §�ï äÊ K � , (ELID §�¿�_ ), z � , 3 h (2009).

Ë#a
Ì�Í , Ø�e8| Ã , Louchev O. A., Î�Ï
Ð�Ñ , zfen{�| : “{}��~
Tm,Ho:YAG

ä �fÊ � ¸ Þ �*ß � ”,
­

9 ¯ Þ �ß�� c�_���� ��d §#¿#_ , (
Þ �´ß�� c�_���� ��d ), ��� , 3

h (2009).Á eõÂ�Ã , Ë�a�Ì�Í , Î�Ï(Ð�Ñ , v�Å�Ò�Ó ,
i´j
lAm

, z�e�{*| :

“ z���×$' � �&ð/Ï*£&Ô*u
Õ*Ö*×�Ø ��ÙW>/MAÛ*Ý � ¹ Þ �ß��#�n��� ×�Ø 3 � �8��� ”,
­

9 ¯ Þ �´ß�� c�_���� ��d
§�¿�_ , (

Þ �nßK� c�_���� ��d ), ��� , 3 h (2009).
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